
山形大学米沢キャンパス プロジェクト教員（助教） 

（有機エレクトロニクスイノベーションセンター）の公募 
 

１． 募 集 人 員 １名 

２． 専 門 分 野 デバイス・バリアに関わる研究分野 

３． 職 種  プロジェクト教員（助教） 

４． 職 務 内 容  硯里研究室では，ウェットプロセスによるウルトラハイバリア膜の研究を行っ 

ており，主にデバイスに応用するバリア技術に関する研究に従事していただき

ます。また本研究室・プロジェクトにおける管理運営業務も一部，分担してい

ただきます。 

５．  勤 務 先  有機エレクトロニクスイノベーションセンター（副センター長 硯里 善幸 教授） 

         （山形県米沢市アルカディア１丁目８０８番４８） 

６． 雇 用 期 間 令和５年５月１日以降できるだけ早い日から令和６年３月３１日まで 

（予算，勤務の状況等を考慮し，雇用を更新することがある。ただし，再

び雇用された場合においてもNEDOプロジェクトの事業終期である２０２６

年３月３１日を超えることはない。） 

７． 勤 務 形 態 週５日勤務（月～金） 

 １日７時間４５分 ８：３０～１７：００（休憩４５分） 

８． 休 日  土曜日，日曜日，国民の祝日，年末年始等 

９． 休 暇  年次有給休暇 有（採用日に契約期間に応じ付与） 

その他の休暇 忌引休暇等 

１０． 給 与  年額 ６，４８０，０００円（月額５４０，０００円を支給定日に支給） 

（※本学の規定により，応募者の経歴や専門性により変動する。） 

１１． 諸 手 当  実態に応じて通勤手当，超過勤務手当，休日手当を支給 

１２． 社会保険等 1）社会保険の加入状況 有 

 2）雇用保険の適用   有 

 3）労働災害による補償 有 

１３． 応 募 資 格 1）博士の学位を有する者，またはこれに準ずる業績を有する方 

2）専門分野の研究業績が顕著であり，現在活発に研究を展開している方

または意欲的に研究に取り組める方 

デバイス関連研究，薄膜関連研究に興味がある方の応募をお待ちしており

ます。 

１４． 提 出 書 類 1）履歴書（写真貼付，高等学校卒業以降の学歴，職歴を明記） 

 2）職務経歴書 

       3) 研究業績書（業績リスト）自由記載 

1.査読付原著論⽂ 

2.査読付プロシーディングス 

3.著書，解説，その他出版物 

4.その他特記事項（外部研究資⾦獲得状況・知財・受賞等） 

１５． 応 募 期 限 令和５年３月３０日（木）１７時 必着 

  



１６． 書類提出先 〒９９２－８５１０山形県米沢市城南四丁目３－１６ 

山形大学米沢キャンパス事務部総務課企画総務担当 宛 

※封筒の表に「プロジェクト教員（助教）（有機エレクトロニクス部門）

書類在中」と朱書し簡易書留で郵送してください。 

原則として提出書類は返却しません。なお，提出書類の個人情報に 

ついては，選考以外の目的には使用しません。 

１７． 選考方法 書類による一次選考を行います。その後，選出された方に対して面接 

による二次選考を行います。採否の結果については，決定次第応募者   

に通知します。面接の際の旅費等負担は本人の負担となります。 

１８． 問 合 せ 先 山形大学米沢キャンパス事務部総務課企画総務担当 

 ＴＥＬ：０２３８（２６）３７００ 


